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500kV電子銃2号機の入札案件の進捗状況

・電子銃チタン製真空容器は、Ko社が落札。

・新素材セラミックス加速管は、Ky社が落札。

・極高真空クライオポンプシステム、ゲッターポンプシステムは
10月末に公告された。

電子銃真空容器およびセラミック管１セット分は9月に公告された
内容に従い入札が行われた。

高圧電源については、可能であれば来年度早期に契約し、来年度末までには
整備したい。これに付随し、SF6回収系、セラミック管のガードリング電極、
カソード・アノード電極関係も来年度に作製の予定。



500kV

11 TV Puck
3-chamber system Puck
NPES3,JAEA1

cERL

Puck

Bulk-GaAs



ERL

Gun chamber

Stock chamber

Valve
Transfer line

NEA

Puck revolver

Atomic H Cs & O2

Loading Chamber

Activation
Chamber

10-8 Pa 10-9 Pa

10-10 Pa < 10-10 Pa

PuckPuckPuck







Stock Chamber

Activation
Chamber

Loading Chamber

Install Chamber

Transfer-head
Chamber



NEG

IP

NEG

IP

IP

NEG
IP IP

TMP

AxTRAN

AxTRAN

NIG

Pirani-CCG
NIG

Pirani-CCG
NIG

Pirani-CCG
NIG

Stock-Chamber

Activation
-Chamber

Loading (Cleaning)
-Chamber

RGA

Leak valve

Angle valve

Gate valve

2nd-500kV Gun Cathode Preparation System

Install-Chamber



A A

 A-A



A

A

B B

 A-A

 B-B



 A-A

C C

B B

A

A

 B-B C-C



Puck
Puck

TV



200kV NPES3

10 14 27 200
2.5x10-9Pa

2.0x10-9Pa

11 200kV

12 Gun

1

NPES3


